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1. ZAISTENIE BEZPECNOSTI ZARIADENIA LEICA INS1000

Ochrana pred urazom elektrickym prudom
v zmysle STN 33 2000-4-41 : z roku 2000

A) Ochrana pred trazom elektrickym pridom v normalnej prevadzke na
zariadeni Leica INS1000 je zabezpecena nasledovne:

- ochrana izolovanim zivych casti

- ochrana krytmi
B) Ochrana pred urazom elektrickym pridom pri poruche zariadenia Leica
INS1000 je zabezpecena nasledovne:

- ochrana samoc¢innym odpojenim napajania
C) Ochrana pred turazom elektrickym pridom v normalnej prevadzke, ako
aj pri poruche zariadenia Leica INS1000 je zabezpecena nasledovne:

- ochrana malym napatim PELV



2.

IDENTIFIKACNE UDAJE ZARIADENIA

Nazov zariadenia:
Vyrobca:
Vyrobné Cislo:
Rok vyroby:
Sustava:
Napéjanie:

Prikon:

Krytie:

Pracovné prostredie:

In$pekéna stanica Leica INS1000
Leica Microsystems inc. SRN

508557
1997
TN-S

I~NPE/AC, 50/60 Hz, TN-S, 115V
1~NPE/AC, 50/60 Hz, TN-S, 230V

<2kVA
1P40

zakladné podl'a STN 33 0300

Zariadenie ako celok pozostava z komponentov, ktorych jednotlivé Specifikacie st
uvedené v nasledujucej tabul’ke.

Tab.1 Specifikicie komponentov zariadenia:

Opticky mikroskop s

Leica INM200 napaianim a riadiacou 182575 120Vac, 50/60Hz Leica (1)
incl. Electronics box pajani 465 400VA
elektronikou
Zdroj pre 90-250Vac
‘IJEI;"(J'J‘:(I)_OIZJ 1 ortutovu vybojku typu H41240628 43-63Hz JENALEJ (1)
¢ HBO103W 265VA
kontrolér 100-240Vac *
tE:dl:n':‘CZ:?? ller automatického 083065 50/60Hz LEP (2)
andfer controfle podavaca 300VA
Pulizzi Bezpecnostny 1954 115Vac, 50/60Hz | 5 i (3)
rozvadzaé vystup: 12A max
PC Optiplex GX620 Pocita¢ pre snimanie 3485F 2. 100-240Vac,
n-series + AC/DC obrazu z kamery s XRWO0616270910 50/60Hz Dell (4)
adapter D220P-01 USB2.0 rozhranim 4A
Monitor 19" TFT 19" Monitor osobného | CN-OXH533- ;g%gﬁg\’ac’ Dell (4)
Model: E197FPf pocitaca 72872-696-1YUM 15A

* LEP MAC2000 nie je v uvedenej konfiguracii zariadenia vyuzivany a nie je pripojeny k elektrickej sieti.

Vyrobcovia jednotlivych komponentov:
(1) Leica Microsystems Inc. (http://www.leica-microsystems.com)
Vistec Semiconductors Systems (http://www.vistec-semi.com)

(2) Ludl Electronic Products (http://www.ludl.com)

(3) Pulizzi (http://www.pulizzi.com)

(4) DELL (http://www.dell.com)

Umiestnenie zariadenia:

Vonkajsie rozmery (v x § x h):

Hmotnost’:

EFA Laboratorium ONPY?2, miestnost’ T149

(Electrical Failure Analytical LAB, tel.: 2786)

150 x 150 x 80 cm

cca. 300 kg (odhad)



http://www.leica-microsystems.com/
http://www.ludl.com/
http://www.pulizzi.com/
http://www.dell.com/

ZAKLADNE UDAJE O ZARIADENI

Zariadenie Leica INS1000 bez automatického podavaca kremikovych dosiek je
inSpek¢nd stanica navrhnuta pre inSpekciu analytickych vzoriek kremikovych dosiek
sohladom na poziadavky polovodiCovej vyroby. InSpekéna stanica je tvorend
univerzalnym optickym mikroskopom Leica INM200 s inStalovanou CMOS kamerou
ARTCAMS00 pripojenou cez USB2.0 rozhranie k osobnému pocitau pre zobrazovanie
a zaznamenavanie snimaného obrazu pozorovanej vzorky. Zariadenie obsahuje ako
neoddelitelnu stcast’ kontrolér podavaca LEP MAC2000. Kontrolér podavaca nie je
v uvedenej konfigurdcii zariadenia Leica INS1000 vyuzivany, nie je pripojeny do
elektrickej siete a nemé inStalované ziadne riadiace a budiace elektronické moduly.
Celkové zostava zariadenia Leica INS1000 bez automatického podavaca je zobrazena na
obr.1.

Kamera [————p .

Mikroskop
Leica INM200

m

Klavesmca PC

4%

onzola | _r
operatora

Skrinka elektroniky
mikroskopu

Obr.1. Zostava zariadenia Leica INS1000

Jednotlivé komponenty zariadenia okrem pocitata s monitorom su napdjané
z bezpecnostného rozvadzaca 115Vac nachddzajiceho sa v skrini zariadenia (obr.2),
v ktorej je umiestneny taktiez zdroj vybojky EBQ100 a pocitac DELL Optiplex GX620
spolu s kontrolérom podavaca LEP MAC2000. Pocita¢ s monitorom mdze byt pouzivany
nezavisle od zvysnych Casti zariadenia a je napajany osobitne zo siete 230Vac.
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Obr.2. Rozmiestnenie komponentov v skrini zariadenia

InSpekéné moznosti zariadenia Leica INS1000 su dané predovsSetkym pouzitym
mikroskopom Leica INM200. Leica INM200 je univerzalny opticky mikroskop
elektronicky riadeny prostrednictvom konzoly operatora pripojenej k skrinke napéjace;j
ariadiacej elektroniky (Electronics box). V aktudlnej konfigurdcii umoziuje Leica
INM200 pozorovanie vzorky v odrazenom svetle vrezime svetlého a temného pola
(BF/DF) a fluorescen¢né pozorovanie (FL) s excitdciou zelenym svetlom vybojky pri
emisii vzorky v Cervenej oblasti svetelného spektra.

Mikroskop vyuziva pre rezim BF/DF ako zdroj osvetlenia halogénovl Ziarovku
12V/100W s bazou GY6,35. Ziarovka je umiestnena v ochrannej lampovej skrini a je
napajana zo stabilizovaného napajacieho zdroja integrovaného s mikroskopom. Pre
fluorescencny rezim — FL, vyzadujtci zdroj osvetlenia s vysokou intenzitou, je pouzitd
ortutova vybojka typu HBO103W umiestnend vo vyhradenej ochrannej lampovej skrini
a napajand zo zdroja vybojky EBQ100.

Elektronika nachadzajica sa v tele mikroskopu a v skrinke elektroniky sluzi k
riadeniu a budeniu nasledovnych motorizovanych celkov:

- revolverovej hlavice s moznost'ou instalacie max. Sest’ objektivov.

- bloku prepinania piatich apertirnych clon, zarad’ovania ND filtra do optickej drahy
a nastavovania rezimov pozorovania BF/DF.

- bloku deliacich optickych hranolov zarad’ovanych do optickej cesty.

- manudlneho stolika pre umiestnenie pozorovanej vzorky s motorizovanym
pohybom vo vertikdlnom smere a s moZnostou zapamitania fokéalnej roviny pre
kazdu zo Siestich pozicii revolverovej hlavice objektivov.



Vsetky uvedené motorizované celky su za ucelom trvalého zabezpecenia ich
spravnej funkcie vybavené snimacmi polohy a bezprostredne po spusteni mikroskopu sa
nastavia do definovanych vychodzich poloh.

Elektronika mikroskopu d’alej zabezpecCuje trvalé uchovanie jeho programovo
nastavenej konfiguracie (pouzité objektivy, rezim zaostrovania, rezimy zobrazovania,
atd’.) aj po odpojeni od elektrického napéjania.

@ Upozornenie 1:

Mikroskop Leica INM200 pouzity v inSpekcnej stanici obsahuje GaAs laser triedy 1
vyuzivany systémom automatického zaostrovania na povrch pozorovanej vzorky (LFS).
Laser je umiestneny v zapuzdrenom module LFS a emituje neviditeI'né Ziarenie s vlnovou
dizkou 904 nm. Prienik laserového Ziarenia do okularov mikroskopu je eliminovany
ochrannym dichromatickym zrkadlom a optickym filtrom pevne inStalovanym v tele
mikroskopu.

Aktivacia lasera je podmienend su¢asnym splnenim nasledovnych podmienok:
1. v nastaveni mikroskopu musi byt povolené¢ automatické zaostrovanie LFS

2. na konzole operatora musi byt’ zapnuté funkcia zaostrenia tla¢idlom |FOC

Nastavenie, udrzbu a opravu modulu LFS méZe vykonavat’ iba autorizovany servis Leica.

Pozn.: Mikroskop uvedeného zariadenia Leica INS1000 bez automatického poddavaca ma
modul LFS trvalo vyradeny 7 Cinnosti a aktivdcia laseru (aj neumyselna) nie je moznd.

@ Upozornenie 2:

Mikroskop Leica INM200 v aktudlnej konfiguracii umoznuje pouzit ako zdroj svetla
vysokej intenzity ortutovi vybojku 100W. Ortutovd vybojka emituje zdraviu Skodlivé
ultrafialové ziarenie (UV)! Obsluha je chranend pred tymto Ziarenim umiestnenim vybojky do
ochrannej lampovej skrine s bezpecnostnym blokovacim obvodom zabezpecujucim okamzité
preruSenie napajania vybojky pri otvoreni lampovej skrine. Prieniku ultrafialového ziarenia do
okuldrov mikroskopu zabranuje UV filter pevne inStalovany v tele mikroskopu.

V pracovnom stave sa lampova skriia ortutovej vybojky silne zahrieva. Ventilatné
otvory musia byt’ vzdy ponechané vol'né, aby bolo zabezpecené primerané chladenie!

Vymenu ortut'ovej vybojky a nastavenie jej polohy v lampovej skrini mdéze vykonavat
iba opravneny servisny pracovnik povereny udrzbou zariadenia. Pouzité ortutové vybojky sa
nesmu likvidovat’ ako bezny odpad! Umiestiiujii sa do vyhradenej zbernej nadoby pre pouzité
ortutové vybojky aich nasledné zneSkodnovanie zabezpeCuje organizacia zaoberajica sa
likvidaciou nebezpecného odpadu!




3. INSTALACIA ZARIADENIA

Instalacia zariadenia musi byt realizovana podl'a pokynov vyrobcu a v sulade s platnymi
bezpecnostnymi predpismi pre ochranu zdravia a zivotného prostredia. Pri inStalacii je
potrebné dodrzat’ vSetky materidlové a parametrické poziadavky na umiestnenie zariadenia a
pripojenie napdjania definované vyrobcom.
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Obr.3. Usporiadanie a rozmery zariadenia

Elektrické napdjanie vicSej cCasti komponentov zariadenie je zabezpecené
prostrednictvom bezpecnostného elektrického rozvadzaca pripojeného k elektrickej sieti
115Vac. Rozvadza¢ poskytuje napdtie 115Vac pre vSetky komponenty okrem pocitaca
a monitora in§pek¢nej stanice. Pocita¢ s monitorom je napajany zvlast' zo siete 230Vac.

Privod napitia do zasuviek bezpecnostného rozvadzaca je ovladdany trojicou tlacidiel
(ZAP., VYP., Nudzovy vypina¢) umiestnenych v prednej Casti zariadenia a pripojenych
k rozvadzacu cez konektor vzdialeného ovladdania. Blokova schéma pripojenia jednotlivych
komponentov zariadenia k rozvodu elektrickej energie je uvedend na obr.4.
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Obr.4. Blokova schéma elektrického pripojenia

e Celkovy prikon: <2kVA
Napitie/prad: 115V£10% stried., 50/60Hz, (I~NPE AC 50Hz 115V/TN-S)/6A
230V+10% stried., 50/60Hz, (1~-NPE AC 50Hz 230V/TN-S)/5,5A

e Prostredie: zariadenie je uréené pre pracu v zékladnom prostredi podl'a
STN 33 0300; teplota prostredia 15-30°C, vlhkost’ 5-47%

e Potrebné média: vakuum 300mmHg (min.)

4. DEFINICIA STAVU ZARIADENIA - ELEKTRICKE NAPAJANIE

e Stav — Gplné vypnutie: zariadenie je vypnuté podla odseku 4.2. Hlavny vypinac
bezpecnostného rozvadzaca je vo vypnutej polohe ,,OFF“. Pocita¢ je spolu
s monitorom vypnuty a privodné napdjacie kable zariadenia LEICA INS1000 st
odpojené od elektrickej siete.

e Stav — vypnutie do pohotovostného (Stand by) rezimu: zariadenie je vypnuté podl'a
odseku 4.2.

e Stav — ¢innost’: zariadenie je zapnuté podl'a odseku 4.1.



ZAPNUTIE ZARIADENIA

Kontrola stavu zariadenia Leica INS1000 pred zapnutim

Skontrolujte spravne prepojenie elektrickych kablov zariadenia k jeho jednotlivym
komponentom. Pocita¢ a monitor sa pripajaju do elektrickej siete 230Vac. Vsetky
ostatné komponenty sa zapdjaji do siete 115Vac prostrednictvom bezpecnostného
rozvadzaca, ktorého zadny panel je zobrazeny na obr.6.

Skontrolujte polohu hlavného vypinaca bezpecnostného rozvadzaca. Hlavny vypinac
by mal byt’ vo vypnutej polohe ,,OFF.”

Sietové vypinace vSetkych komponentov zariadenia pripojenych k bezpecnostnému
rozvadzacu by mali byt vo vypnutej polohe ,,OFF.“ (s vynimkou mikroskopu Leica
INM200).

Skontrolujte mechanicky stav a kompletnost’ zariadenia (vSetky kryty musia byt
nainstalované) a odstrante pripadné prekazky, ktoré by znemoznovali spravnu ¢innost’
zariadenia.

Zapnutie zariadenia Leica INS1000

Nudzovy vypina¢ na prednej Casti zariadenia Leica INS1000 uved'te pootocenim
v smere hodinovych ruciciek do vychodzej (povytiahnutej) pracovnej polohy, pokial
sa uz vtejto polohe nenachadza (obr.5). Nasledne prepnite hlavny vypinacd
bezpecnostného rozvadzaca do zopnutej polohy ,,ON* (obr.6).

Poznamka: Ak je nudzovy vypina¢ v zasunutej polohe, je normalne zapnutie
zariadenia znemozZnené.

I. LEICA V51000

Obr.6. Zadny panel bezpecnostného rozvdadzaca v zapnutom stave

Stlacte zelené tlacidlo ZAP. na prednej casti zariadenia, ¢im sa do zasuviek
bezpecnostného rozvadzaca privedie napitie. Bezprostredne po zapnuti prejde
mikroskop Leica INM200 Standardnym inicializaénym procesom, pri ktorom sa
automaticky do optickej dradhy mikroskopu zaradi hranol pre pozorovanie v svetlom
poli a stolik mikroskopu sa presunie vo vertikalnom smere do spodnej limitnej polohy.

Otvorte privod vakua pre zariadenie Leica INS1000.
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Podl'a potreby zapnite pocita¢ s monitorom stlacenim vypinacov na ich prednych
paneloch. Na pocitaci je inStalovana aplikacia firmy ARTRAY Co. Ltd., umoznujica
sledovanie, ukladanie a 2D rozmerovil analyzu obrazu snimaného z kamery
inStalovanej na mikroskope.

V pripade fluorescenéného pozorovania je potrebné zapnut' zdroj vybojky EBQ100
vypina¢om na jeho prednom panely. Zdroj vybojky nezapinajte pokial’ nie je lampova
skrina s vybojkou bezpe¢ne nainstalovana na mikroskope! Pri praci na zariadeni so
zapnutou vybojkou pracujte zvIast’ pozorne a vzdy postupujte v sulade s ndvodom na
pouzitie!

VYPNUTIE ZARIADENIA

Pokial’ je zapnuty zdroj vybojky EBQ100, zdroj vypnite vypinaom na jeho prednom
paneli.
Stlacte cervené tlacidlo VYP. na predne;j Casti zariadenia Leica INS1000. Okamzite po

stlaeni tlacidla VYP. dgjde k odpojeniu napdjania zésuviek bezpecnostného
rozvadzaca a jednotlivé komponenty zariadenia sa vypna.

Standardnym spdsobom ukonéite beh prave beZiacich programovych aplikacii na
pocitaci a regularnym spdsobom pocita¢ spolu s monitorom vypnite.

Poznamka: Pocitac nie je potrebné vypinat'.

. NAVOD NA OBSLUHU

VSEOBECNE USTANOVENIA PRE OBSLUHU

Zariadenie Leica INS1000 sa zapina podl'a postupu popisaného v bode 4.1. Postup
vypnutia je uvedeny v bode 4.2.

Pozorovana vzorka (kremikova doska) sa umiestiiuje na manudlne polohovatelny
stolik mikroskopu. So vzorkou umiestiiovanou na stolik mikroskopu manipulujte vzdy
len pokial’ je stolik presunuty do dolnej pracovnej polohy. Eliminuje sa tak riziko
poskodenia objektivu a/alebo vzorky.

Upozornenie: mikroskop je nastaveny pre preddefinovani Standardne pouzivani
hrabku vzoriek. Pokial’ si nie ste isty hrubkou pouzitej vzorky, nepouZzivajte
poloautomaticky rezim zaostrovania s naucenymi fokdlnymi rovinami! Mohlo by
dojst’ k poskodeniu vzorky a/alebo objektivu mikroskopu.

Operator nesmie svojvolne prestavovat akékol'vek sucasti a menit konfiguraciu
zariadenia Leica INS1000, mimo sucasti a parametrov mikroskopu Leica INM200
uvedenych v tomto navode na obsluhu!

Popis obsluhy pocitaca inSpekcnej stanice a aplikacie pre pracu s obrazom snimanym
z kamery nie je vtomto navode obsiahnuty. V pripade potreby pouzite dostupnu
dokumentaciu [6] [7].

Detailny navod pre obsluhu mikroskopu je uvedeny v uzivatel'skom manuali pre Leica
INM200 [2].
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PREHLAD OVLADACICH PRVKOV MIKROSKOPU LEICA INM200

Mikroskop Leica INM200 obsahuje ovladacie prvky uvedené na obr.7. Detailny
popis jednotlivych prvkov je uvedeny na nasledovnej strane.

Obr.7 Ovladacie prvky mikroskopu Leica INM200

@ Konzola operatora:

- sluzi k ovladaniu motorizovanych celkov mikroskopu a k nastavovaniu parametrov
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@ Ergonomicka hlava s okularmi:

- umoziuje nastavenie sklonu okulérov

- dioptricku korekciu

- nastavenie interpupilarnej vzdialenosti
@ Oto¢ny mechanizmus zaostrovania:

- je urCeny k manualnemu ovladaniu vertikalnej polohy stolika mikroskopu
@ Potenciometer ovladania osvetlenia:

- sluzi k regulacii intenzity osvetlenia halogénovou ziarovkou. Tymto prvkom nie je
mozné nastavovat’ intenzitu osvetlenia vybojky pri fluorescenénom pozorovani!

@ Vypinac osvetlenia Ziarovkou:

- prepnutie vypinaca do polohy ,,OFF“ odpoveda stiahnutiu intenzity osvetlenia
potenciometrom na minimum. Potenciometer je zaroven vyradeny z ¢innosti.

- prepnutie vypinaca do polohy ,,ON“ opitovne aktivuje Cinnost’ potenciometra
ovladania osvetlenia. Intenzita sa nastavi na hodnotu aktudlne nastavenu
potenciometrom.

@ Jazdec nastavenia vystupného portu zobrazenia:
- je uréeny k prepinaniu zobrazenia snimanej vzorky medzi okularmi mikroskopu

a pripojenou kamerou. Jazdec ma niz$ie uvedené definované polohy:

Tab.2 Definované polohy jazdca a ich vyznam

Poloha Okulare Kamera
Jazdec Uplne zasunuty 100% 0%
Stredna poloha 50% 50%
Jazdec Uplne vysunuty 0% 100%

@ Rukovit stolika mikroskopu:

- umoziuje rychle polohovanie stolika v osi x a y (horizontalny pohyb).
Pastorok:

- pouziva sa pre jemny posun stolika vosix ay.
@ Paka mechanickej brzdy:

- sluzi k aretacii nastavenej horizontalnej polohy stolika.
Spina¢ privodu vakua:

- umoznuje zapnut resp. vypnut’ privod vakua na stolik mikroskopu
@ Paka prepinania zdroja osvetlenia:

- sluzi k prepinaniu medzi dvoma zdrojmi osvetlenia (ziarovkou a vybojkou)
@ Vypinac zdroja vybojky:

- jeurCeny k ovladaniu ¢innosti ortut'ovej vybojky (zapnuta/vypnuta)
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Mikroskop vyuziva nastavitelny horny limitny spina¢ pre ochranu pozorovanej
vzorky a objektivov. Zaistovacia matica nastavovacej skrutky horného limitného spinaca
nachédzajica sa na boénej strane zdkladne mikroskopu musi byt pri normalnej ¢innosti
vzdy v zaistenej polohe (obr.8)! Prestavenie horného limitného spina¢a mdze vykonéavat’
iba poverena servisna osoba.

Mechanizmus nastavenia
horného limitného spinaca

Obr.8 Skrutka horného limitného spinaca v zaistenej polohe

POPIS KONZOLY OPERATORA

Konzola operatora obsahuje 18 tlacidiel s LED indikaciou stavu, dvojriadkovl
podsvieteni LCD zobrazovaciu jednotku a zapusteny LRN mikrospinac (obr. 9).

Obr.9. Konzola operatora mikroskopu Leica INM200
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Fun

kcie jednotlivych tlacidiel:

m, m, ves E prostrednictvom tychto tlacidiel sa vykonava vyber jednej zo Siestich

moznych pozicii revolverovej hlavice objektivov (vyber objektivu) a taktiez sluzia k

vyberu jednej z piatich moznych aperturnych clon (po prepnuti stavu |APER| ). Pre
objektivy inStalované v prislusnych poziciach ma mikroskop vo svojej konfiguracii
nastavené odpovedajuce parametre. Pre kazdi poziciu moéze operator naviac ulozit’
tzv. predvolené parametre mikroskopu.

|OFFS| tlacidlo sluzi k docasnému vyblokovaniu naucenej polohy fokalnej roviny alebo

B

=
=)

D

E

fokalnej roviny ndjdenej systémom LFS. Pouzitie je blizSie popisané v Casti
»,Zaostrenie pozorovanej vzorky* tohto navodu.

| zabezpeci presun stolika vo vertikdlnom smere do definovanej dolnej polohy. Tato

funkcia sa vyuziva pri manipuldcii so vzorkou na stoliku mikroskopu a zabezpecuje
eliminovanie rizika poskodenia objektivu a/alebo vzorky. Pokial je stolik v dolnej
polohe, LED indikator tohto tlacidla svieti.

C| slizi k nastaveniu povrchu pozorovanej vzorky do naucenej fokalnej roviny pre

dany objektiv alebo k zapnutiu/vypnutiu automatického laserového zaostrovania
LFS, pokial je tento aktivovany v programovom nastaveni konfiguracie mikroskopu.

| tlacidlo umoznuje prepinanie medzi rezimom zobrazovania v svetlom alebo
v temnom poli (BF/DF). O aktuadlnom stave informuje LED indikator tlacidla.

ﬂ

c

REl

F]l. |ICR , | > I , | < I v aktualnej konfiguracii nemaju uvedené tlacidla Zziadny

unk¢ny vyznam.

L | tlac¢idlo umoziuje prepnutie medzi rezimom zobrazovania BF/DF a rezimom FL.

Stlacenim tlacidla sa aktivuje fluorescencny rezim a blok optickych deliacich
hranolov zaradi do optickej cesty hranol vybaveny dichromatickym zrkadlom spolu
s prislusSnym bariérnym a emisnym filtrom. Pouzitie je blizSie popisané v Casti
,Fluorescencné pozorovanie* tohto navodu.

GREYl sluzi k zaradeniu ND filtra do optickej drahy resp. k jeho vyluceniu z optickej

B

drahy mikroskopu. O aktuadlnom stave informuje LED indikator tlacidla.

APER| prepina rezim funkcie tlacidiel az Iﬂ . Po stlaceni tlacidla sa rozsvieti jeho

LED indikétor a funkcia numerickych tlacidiel sa zmeni na vyber apertirnej clony.
Tlacidlo Izl je v tomto rezime neaktivne. Opakovanym stlacenim |APER| sa
funkcia numerickych tlacidiel vrati spiat’ do rezimu pre vyber pozicie revolverovej
hlavice a LED indikéator stavu |APER| zhasne.
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| ! | tlacidlo sluzi k ulozeniu aktudlne nastavenych parametrov mikroskopu pre zvolenu

poziciu revolverovej hlavice objektivov. Blizsi popis je uvedeny v ¢asti ,,Ulozenie
predvolenych parametrov mikroskopu* tohto navodu.

Mikrospina¢ LRN sluzi pre spristupnenie ponuky nastaveni konfiguracie
mikroskopu._ Do ponuky nastaveni smie vstupovat len osoba poverend servisom
zariadenia!

ZAOSTROVANIE POZOROVANEJ VZORKY
- Zaostrovanie na povrch pozorovaného predmetu pod objektivom sa vykonava
zmenou polohy stolika mikroskopu vo vertikalnom smere.

- Pohyb stolika vo vertikdlnom smere pomocou oto¢ného mechanizmu zaostrovania je
mozny len pokial’ je mikroskop zapnuty.

- Rychlost pohybu pri zaostrovani je zavisla od zvédcSenia objektivu aktudlne
zaradeného do optickej drahy. S narastajicim zvacSenim objektivu rychlost’ pohybu
klesa.

Okrem manudlneho pohybu stolika mikroskop v zasade umoziuje nasledovné rezimy:
- Automatické laserové zaostrovanie LFS

- Poloautomatické zaostrovanie

Poznamka: V aktualnej konfiguracii mikroskopu je mozné pouzivat iba rezim
poloautomatického zaostrovania a manuéalneho pohybu stolika mikroskopu.

Pri poloautomatickom zaostrovani je stolik po stlaceni tlacidla |FOC| automaticky

nastaveny do vopred nauCenej a zapamétanej fokalnej roviny pre aktualnu poziciu
revolverovej hlavice objektivov.

Nastavenie fokdlnej roviny a jej uloZenie sa vykonéava v tychto krokoch:

1. Zvolte poziciu revolverovej hlavice obsahujucu objektiv s najmenSim zvacSenim.

2. Nastavte stolik do definovanej spodnej polohy stlacenim tlacidla Ii .

3. Otoénym mechanizmom zaostrovania otdcajte, kym nezaostrite na pozorovanu
vzorku.

4. Nastavenu fokalnu rovinu pre dani poziciu revolverovej hlavice ulozte

stlagenim | <

5. Vyberte poziciu obsahujucu objektiv s nasledovnym vacsim zvacSenim a zopakujte
krok 3 a 4. Uvedenym sposobom postupujte, az kym nenastavite posledny objektiv
s najvacsim zvacsenim.
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Korigovanie naucenej fokalnej roviny:

1. Zvol'te poZadovany objektiv a stla¢enim |F OC| nastavte stolik do naucenej
fokalnej roviny.

2. Stlacte |OFFS| a otoénym mechanizmom zaostrovania dostavte zaostrenie
pozorovanej vzorky.

3. Nastavenu polohu moézete ulozit’ stlacenim | B

NASTAVENIE OKULAROV

Ergonomickd hlava tubusu mikroskopu umoziiuje nastavit' optimalny sklon
okularov do vysky o¢i pozorovatela. Hlava tubusu dalej umoziiuje nastavenie
interpupildrnej (medziocnej) vzdialenosti. Za tymto ucelom tlacte resp. tahajte do stran
oboch okularov, kym nebudete vidiet’ cez okulére jediny kruhovity obraz.

Prstence okuldrov umoziuji dioptricki korekciu zraku pozorovatela. Pri
nastavovani dioptrickej korekcie postupujte nasledovne:

1. Pozerajte sa pravym okom cez pravy okuldr skrizom. Lavé oko ponechajte
zatvorene.

2. Otacajte prstencom pravého okularu, az kym nebudete vidiet’ jeho kriz ostro.

3. Pomocou oto¢ného mechanizmu zaostrovania zaostrite na povrch pozorovanej
vzorky.

4. Pozrite sa l'avym okom cez l'avy okular, pricom pravé oko zatvorte.

5. Otacajte prstencom l'avého okularu, aZz kym nebudete vidiet pozorovanu vzorku
ostro.

ULOZENIE PREDVOLENYCH PARAMETROV MIKROSKOPU

Pre kazdu poziciu revolverovej hlavice objektivov mozno ulozit’ nasledovné parametre:
- rezim zobrazenia (svetlé/temné pole)
- fokélna rovina (pri rezime poloautomatického zaostrovania)
- pouzitd aperturna clona (iba pri rezime zobrazenia v svetlom poli)

- pouzitie ND filtra pre upravu jasu zorné¢ho pola

Na zaklade ulozenych parametrov sa automaticky nastavia jednotlivé motorizované
celky mikroskopu bezprostredne po vybere prislusnej pozicie revolverovej hlavice
objektivov (okrem vertikalnej polohy stolika mikroskopu).
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Postup nastavenia a uloZenia parametrov mikroskopu pre danu poziciu:

1. Zvol'te poziciu revolverovej hlavice obsahujucu pozadovany objektiv.

2. Nastavte jednotlivé parametre prostrednictvom tlagidiel |[APER] , [1]az [5],
|DF , |GREY a |OFF S spolu s otoénym mechanizmom zaostrovania.

3. Nastavenia ulozte stlaéenim | « | .

FLUORESCENCNE POZOROVANIE

Zapnutie fluorescenéného pozorovania

Na konzole operatora stlacte tlacidlo | FL | pre aktivaciu rezimu fluorescenéného
pozorovania.
Potom, ako sa do optickej cesty zaradi hranol pre fluorescenéné pozorovanie, presuiite

paku prepinania zdroja osvetlenia do polohy pre ortutovil vybojku (potiahnutim paky
smerom k sebe).

Uved'te ortutovll vybojku do Cinnosti stlaCenim vypinac¢a na ¢elnom panely zdroja
vybojky EBQ100.

Pri aktivovanom fluorescenénom pozorovani nikdy neprestavujte optické casti
mikroskopu, pokial je ortut'ové vybojka v ¢innosti!

Pocas fluorescencného pozorovania sa snazte pre optimalne vysledky pouzivat
objektivy s mensim zvacsenim a velkou aperturou. Pre dosiahnutie optiméalne svetlého
obrazu pouzivajte aperturnu clonu .

Vypnutie fluorescenéného pozorovania

Vypnite zdroj vybojky EBQ100.

Potom ako ortutova vybojka zhasne, presunte paku prepinania zdroja osvetlenia do
polohy pre halogénovu Ziarovku (posunutim paky smerom od seba).

Na konzole operatora stlacte tlacidlo | FL | Tym sa zacne deaktivicia rezimu

fluorescencného pozorovania. Na konzole operatora sa zobrazi hlasenie ,,RISK OF
GLARE!* upozoriujice na nebezpecenstvo pritomnosti svetla vysokej intenzity
v optickej ceste mikroskopu.

Potom ako sa uistite, Ze je zdroj vybojky vypnuty a paka prepinania zdroja osvetlenia

v polohe pre halogénovu ziarovku, stlacte tlacidlo | ! | . Do optickej cesty sa zaradi

hranol pre pozorovanie v svetlom poli aako ochrana zraku pred potencidlnou
pritomnost'ou zdroja svetla vysokej intenzity sa aktivuje ND filter.

Podrla potreby deaktivujte ND filter stlacenim |GREY| .
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6. POZIADAVKY NA ODBORNU SPOSOBILOST 0SOB

Zariadenie mozZe obsluhovat’ iba osoba poucena podla §20 vyhl. ¢. 718/2002 Z.z., t.].
osoba, ktord bola preukdzatelne poucend v rozsahu vykonévanej cCinnosti na tomto
elektrickom zariadeni a vyskolend v poskytovani prvej pomoci pri traze elektrickym pradom.

Servisné prace moéZu vykonavat’® iba osoby so stupriom odbornej sposobilosti
minimalne elektrotechnik podPa §21 vyhl. ¢. 718/2002 Z.z. , a ktoré zaroven absolvovali
Skolenie ohl’adom prace s lasermi.

Upozornenie: Nastavenie, udrzbu a opravu modulu s laserom moéZe vykonavat iba
autorizovany servis Leica!

7. BOZP - RIZIKOVE FAKTORY PRI OBSLUHE A UDRZBE ZARIADENIA

e Zivotu nebezpetné napiitie
Zariadenie je napajané zo siete 115Vac a 230Vac. VSetky Casti pracujuce s tymito
napdtiami su umiestnené v ochrannych krytoch alebo st chranené primeranou
izolaciou. Odstranit’ kryty alebo akukol'vek izolaciu smie len kvalifikovany servisny
personal.

e Nebezpecne horuci povrch
Pri normalnej prevadzke zariadenia sa moze povrch lampovych skrii mikroskopu
silne zahrievat. V blizkosti lampovych skrii by sa nemali nachadzat horlavé
materidly. Ventilatné otvory lampovych skrift musia zostat’ trvalo vol'né.

e Pohyblivé mechanické casti
Mikroskop zariadenia Leica INS1000 obsahuje motorizované celky pristupné obsluhe
zariadenia, menovite oto¢nu hlavicu objektivov a pohyblivy stolik mikroskopu. Na
viditel'nom mieste na zariadeni sa nachadza varovné oznalenie upozoriiujlice na
nebezpecenstvo poranenia ruky. Elektricky pohanané pohyblivé mechanické casti
vykazuju malu silu a pri svojom pohybe nemdzu sposobit’ zavazné poranenie.

e Laserové Ziarenie
Zariadenie Leica INS1000 obsahuje laser triedy 1, ktory je vSak trvalo vyradeny
z ¢innosti, priCom jeho aktivacia (aj neimyselnd) nie je moznd. Napriek tomu je na
viditel'nom mieste na zariadeni umiestnené varovné znaCenie upozoriiujuce na
nebezpecenstvo laserového Ziarenia. Servis zariadenia Leica INS1000 moézu
vykonavat' iba osoby, ktoré spifaju poziadavky na odbornii spdsobilost’ uvedenu
v bode 6.

o Ultrafialové Ziarenie
Zariadenie pouziva vysokotlakovll ortutovi vybojku produkujicu Skodlivé
ultrafialové Ziarenie. Pri obsluhe zariadenia so zapnutou vybojkou pracujte zvIast
pozorne a len v sulade s ndvodom na pouZzitie.

e Nebezpecenstvo explozie vybojky
Vymenu vybojky mdéze vykonavat iba poverena servisna osoba so spdsobilost'ou
podl'a bodu 6. Pri praci s vybojkou je potrebné pouzivat ochranny celotvarovy Stit
a rukavice.
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8. UDRZBA ZARIADENIA

Udrzbu, nastavovanie a pripadné opravy zariadenia Leica INS1000 (najmé prace na
castiach pod napitim) mozu vykonavat’ len pracovnici servisu v rozsahu prislusného
opravnenia pre ich ¢innost’.

Pri udrZbe a oprave zariadenia Leica INS1000 a jeho komponentov je potrebné pouzivat
predpisané osobné ochranné pracovné prostriedky a dodrziavat’ platné bezpecnostné predpisy
a nariadenia ako aj vnutorné predpisy spolocnosti, schvalené pre vSeobecnu udrzbu zariadeni
v ¢istych priestoroch.

Nastavovanie audrzba zariadenia sa vykonava podla potreby, minimalne vSak
v polroénych intervaloch. Periodickd tdrzba pozostiva zkontroly mikroskopu, cistenia
povrchov zariadenia a z premazania pohybovych mechanizmov stolika mikroskopu.

Material potrebny pre udrzbu:

schvalené bezprasné utierky do Cistych priestorov, kremikova doska pre servisné ucely,
Standardny servisny kufrik, roztok izopropylalkoholu, predpisany mazaci pripravok
(TriFlow).

KONTROLA MIKROSKOPU

e Na konzole operatora overte vponuke LRN spravnost nastavenia parametrov
inStalovanych objektivov mikroskopu. V pripade zistenia nezhody nastavte prislusné
parametre podl'a idajov nachadzajucich sa na fyzicky instalovanych objektivoch.

e Skontrolujte a pripadne dostavte horny limitny spina¢ mikroskopu. Za tymto tc¢elom
umiestnite na stolik mikroskopu servisnu kremikovu dosku Standardne pouzivanej
hrabky a pri pouziti objektivu s najva¢sim zvacsenim skontrolujte moznost’ zaostrenia
na povrch kremikovej dosky. Pokial’ nie je zaostrenie mozné vykonat’, postupujte podl'a
nizsie uvedeného bodu.

e V pripade, Ze je potrebné nastavit’ horny limitny spinac, odtiahnite zaistovaciu maticu
nastavovacej skrutky horného limitného spinaca nachadzajlicu sa na bocnej strane
zakladne mikroskopu. Uvol'nent nastavovaciu skrutku pootocte do polohy ,,9 hodin®.
Opatrne zaostrite na povrch kremikovej dosky pri pouziti objektivu s najvacsim
zvacSenim a polohu horného limitného spinaCa zaistite pootofenim nastavovacej
skrutky spit’ z polohy ,,9 hodin “do polohy ,,12 hodin.* Zaistovaciu maticu utiahnite.

e Skontrolujte planaritu stolika mikroskopu. Za tymto i¢elom na meraci stolik umiestnite
servisni kremikovu dosku. Pouzitim objektivu s najva¢sim zvacSenim zaostrite obraz
v jednej z krajnych poloh kremikovej dosky a postupne premiestnite stolik mikroskopu
do protil'ahlej polohy. Obraz by mal zostat’ dostatocne zaostreny. V pripade potreby
planaritu stolika dostavte.

e Pomocou klaves na konzole operatora overte funkcnost jednotlivych celkov
mikroskopu: zmena objektivu, zmena apertury, ofset, nastavenie intenzity osvetlenia.
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UDRZBA STOLIKA MIKROSKOPU

e Bezprasnou utierkou navlhéenou v roztoku izopropylalkoholu ocistite klzné drahy
pohybového mechanizmu stolika mikroskopu.

e Kilzné drdhy premazte predpisanym mazacim pripravkom (TriFlow) a skontrolujte
plynulost’ pohybu stolika mikroskopu v smere osi x a y. V pripade potreby dostavte
vOl'u linearnych lozisk pohybového mechanizmu.

CISTENIE

e Bezprasnou utierkou navlhéenou v roztoku izopropylalkoholu poutierajte vonkajsie
Casti zariadenia, ktoré mézu prichadzat’ do styku s kremikovymi doskami.

VYMENA ZDROJA OSVETLENIA MIKROSKOPU

Mikroskop vyuziva ako zdroj osvetlenia halogénovt Ziarovku 12V/100W s bazou
GY6,35 (napr. typ NARVA HLWS7 12V/100W) a vysokotlakovi 100W ortutova
vybojku OSRAM HBOI103W. Zdroje svetla su umiestiiované vylu¢ne do prisluSnych
ochrannych lampovych skrifi inStalovanych na mikroskope. Vymenu Zziarovky resp.
vybojky a jej nasledné nastavenie optimdlnej polohy v lampovej skrini vykonava podla
potreby osoba poverena servisom zariadenia. Detailny postup vymeny a nastavenia je
uvedeny v uzivatel'skom navode pre mikroskop Leica INM200 [2].

@ Upozornenie:

Pri vymene zdroja svetla hrozi nebezpeCenstvo tirazu popalenim v dosledku dotyku
horticeho povrchu. Pred demontdZou ochranného krytu a vymenou ziarovky resp.
vybojky je potrebné vypnut prislusSny zdroj osvetlenia a pockat’ aspont 10 minat pokial
nevychladne!

S vysokotlakovou  ortutovou  vybojkou manipulujte opatrne a  vzdy
pouzivajte ochranné rukavice a s celotvarovy §tit. Pri neopatrnej manipulacii s vybojkou
moze dojst’ k jej explozii!

KONTROLA NUDZOVEHO VYPINACA

Nudzovy vypinaC sa nachadza na prednej cCasti zariadenia a je pripojeny k
bezpecnostnému rozvadzacu cez konektor vzdialeného ovladdania. Cinnost’ nudzového
vypinaca musi byt pravidelne kontrolovana nizsie uvedenym sposobom.

e Vychodiskovym stavom je vypnuté zariadenie Leica INS1000 podl’a bodu 4.2. Hlavny
vypina¢ na zadnom paneli bezpe¢nostného rozvadzaca je v zopnutej polohe ,,ON“ a
zelena kontrolka pri hlavnom vypinaci svieti. Nudzovy vypina¢ sa nachddza vo
vychodzej (povytiahnutej) pracovnej polohe.

e Zapnite zariadenie Leica INS1000 stlatenim zeleného tlacidla ZAP. a skontrolujte stav
napajania jednotlivych komponentov pripojenych k rozvadzacu pre monitorovanie
pritomnosti sietového napétia na jeho vystupe.
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e Zatlacte nudzovy vypina¢ a skontroluj ¢i doSlo k odpojeniu sietového napétia od
jednotlivych komponentov zariadenia (okrem pocitaca a monitora).

e Pokial je nudzovy vypina¢ v zasunutej polohe musi byt normalne zapnutie zariadenia
pomocou zeleného tlacidla ZAP. znemoznené.

e Pootocenim v smere hodinovych ruciciek vratte nudzovy vypina¢ do vychodzej
pracovnej polohy. K opidtovnému zapnutiu zariadenia musi dojst’ az po opakovanom
stlaeni zeleného tlacidla ZAP.

e Vpripade zistenia nespravnej ¢innosti nudzového tlaidla je potrebné bezodkladne
zabezpecit’ opravu.

9. ZOZNAM LITERATURY

[1] Leica INS1000 Wafer Inspection Station Service Manual ver. 1.1
[2] Leica INM200 Operational Manual version 08.2000

[3] Leica INM200 Service Information Manual

[4] Lampova skrina Leica a ortutova vybojka — Navod na pouzivanie
[5] LEJ EBQ100 — Technical Specification

[6] www.dell.com — Specifikacie Dell Optiplex GX620 a Dell E197FPf
[7] ARTCAM-500MI USB2.0 CMOS Camera - Manual

22


http://www.dell.com/

	1.  
	1. ZAISTENIE BEZPEČNOSTI ZARIADENIA LEICA INS1000 
	2. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZARIADENIA 
	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ZARIADENÍ 
	3. INŠTALÁCIA ZARIADENIA 
	4. DEFINÍCIA STAVU ZARIADENIA – ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE 
	ZAPNUTIE ZARIADENIA 
	Kontrola stavu zariadenia Leica INS1000 pred zapnutím 
	Zapnutie zariadenia Leica INS1000 
	VYPNUTIE ZARIADENIA 
	5. NÁVOD NA OBSLUHU 
	VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE OBSLUHU 
	PREHĽAD OVLÁDACÍCH PRVKOV MIKROSKOPU LEICA INM200 
	POPIS KONZOLY OPERÁTORA 
	Funkcie jednotlivých tlačidiel: 
	ZAOSTROVANIE POZOROVANEJ VZORKY 
	NASTAVENIE OKULÁROV 
	ULOŽENIE PREDVOLENÝCH PARAMETROV MIKROSKOPU 
	FLUORESCENČNÉ POZOROVANIE 
	Zapnutie fluorescenčného pozorovania 
	Vypnutie fluorescenčného pozorovania 
	6. POŽIADAVKY NA ODBORNÚ SPÔSOBILOSŤ OSÔB 
	7. BOZP – RIZIKOVÉ FAKTORY PRI OBSLUHE A ÚDRŽBE ZARIADENIA 
	8. ÚDRŽBA ZARIADENIA 
	KONTROLA MIKROSKOPU 
	ÚDRŽBA STOLÍKA MIKROSKOPU 
	ČISTENIE 
	VÝMENA ZDROJA OSVETLENIA MIKROSKOPU 
	KONTROLA NÚDZOVÉHO VYPÍNAČA 
	9. ZOZNAM LITERATÚRY 

